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Тема дисертації:
1. Вплив фінішної хімічної обробки на формування і властивості поруватого кремнію та телуриду кадмію

2. Influence of finishing chemical processing on formation and properties of porous silicon and cadmium telluride

Реферат:
1. Досліджено вплив способів фінішної хімічної обробки Si-поверхні на процес анодного формування
поруватого кремнію і його властивості. Показано, що обробка в розчині NH4OH:H2O2:H2O призводить до
формування шару мікро- чи мезопоруватого кремнію, а в розчині HNO3:H2O2:H2O чи HCl:H2O2:H2O -
макропоруватого кремнію. Виявлено можливість формування поруватого кремнію у паровій фазі
HF:C2H5OH:H2O, запропоновано спосіб формування поверхнево пасивованого поруватого кремнію. Вперше
створено поруватий CdTe методом анодного розчинення кристалів CdTe в HNO3:HF:H2O чи HNO3:HCl:H2O,
досліджено електронні й оптичні властивості сформованих поруватих шарів.

2. This thesis explores the influence of Si-surface finishing chemical processing approaches on the both porous
silicon formation process by anodization and its properties. It was shown, that processing in NH4OH:H2O2:H2O
solution leads to micro- or mesoporous silicon layer formation, and in HNO3:H2O2:H2O or HCl:H2O2:H2O
solution - macroporous silicon. The possibility of porous silicon formation in an evaporations of HF:C2H5OH:H2O



was revealed. A way of porous silicon passive surface layer formation was proposed. For the first time porous CdTe
was generated by anode dissolution of CdTe crystals in HNO3:HF:H2O or HNO3:HCl:H2O, and also electronic and
optical properties of the generated porous layers were investigated.
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